















using  a  single  1‐D  scanner,  a  deflection  range  of  ~20
o  has  been  demonstrated  using  this  monolithic  domain‐



















I  shall  conclude  with  a  brief  discussion  of  our  future  intentions  and  directions  in  combining  direct‐writing  of 
waveguides  with  light‐assisted  poling  and  subsequent  domain‐sensitive  chemical  etching  for  applications  that 
would encompass periodically poled waveguides, piezo‐electric applications, opto‐fluidics and surface acoustic 
wave  interactions,  to  create  a  lab‐on‐a‐chip  platform  using  LiNbO3  as  the  host  material  instead  of  the  more 
common, but far less functional, alternatives, such as silicon, glass or polymer.  